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摘要(译)

本发明提供一种有机电致发光显示装置的制造方法，其能够制造抑制显
示不良的高分辨率有机电致发光显示装置。制造有机电致发光显示装置
的方法包括多个有机电致发光元件，每个有机电致发光元件包括至少包
括发光层的有机化合物层，该方法包括：在基板上形成有机化合物层;在
有机化合物层上依次形成中间层和抗蚀剂层;通过光刻法去除部分抗蚀剂
层;通过干蚀刻选择性地去除去除了部分抗蚀剂层的区域中的中间层和有
机化合物层，该遮光层具有阻挡波长为190nm或更大的光的功能和360° 
nm或更小。
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